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Wynalazek dotyczy mikroskopu, skla-
dajacego si¢ z rurki i ostony, otaczajacej
objektyw oraz zaopatrzonej w otwor w kie-

. runku przedmiotu. W osltonie znajduja si¢

zaréowki, o$wietlajace zgory badang po-
wierzchni¢ z réznych stron zapomoca lu-
sterek. Do badania zwlaszcza obrazéw pod
wzgledem prawdziwosci, kierunku pocia-
gnieé pendzla, oraz miejsc, wymagajacych
restauracji, nie nadaja si¢ znane mikrosko-

py tego rodzaju, poniewaz przy badaniu

cbrazéw chodzi nietylko o badanie pod mi-
kroskopem przy oswietleniu bocznem pod
ostrym katem. Potrzebne jest raczej oswie-
tlenie naprzemian badanego miejsca obrazu
z réznych stron przy réznem mnatezeniu
$wiatla bez czesciowego wylaczania Zrédet
$wiatla, by w ten sposéb stwierdzié poszcze-

goélne cechy badanego miejsca przez rozne
dzialanie cieniéw, grubosci warstwy farb
zaleznie od kierunku oswietlenia i natgze-
nia $wiatla.

Osiaga sie to wedtug wynalazku w ten
sposéb, ze migdzy poszczegélnemi zZrédla-
mi §wiatla mikroskopu i oswietlana po-
wierzchnia przedmiotu sa umieszczone tar-
czowe zasfony, nastawiane oddzielnie np.
zapomoca zebnic i kétek zgbatych, wskutek
czego przeswit kazdej ukosnej smugi pro-
mieni o$wietlajacych moze byé niezaleznie
od innych regulowany, wzglednie zupelnie
zamkniety.

Rysunek uwidocznia dwa przyklady wy-
konania przedmiotu wynalazku. Fig. 1
przedstawia mikroskop w przekroju pio-
nowym, fig. 2 — w widoku zgéry, fig. 3 —



chronha ' 13, pokryta

w widoka zboku, fig. 4 — odmiane mikro-

skop'h wed}ug hg 1.z nastawianemi zaslo- v

nanu

Mikroskop sktada sig z oslony 1, w kto-
rej znajduja si¢ zaréwki, oraz z rurki 2
z soczewkami,

Pokrywa 3 i dno 4 ostony sa w s$rodke
zaopatrzone w otwory. W gornym otworze
jest umieszczona luneta w walcowej o~
prawce 5, ktéra stanowi przegrode miedzy
zaréwkami oéwietlajqcemi i objektywem.
Pomiedzy dolnym brzegiemh 6 oprawki i
srodkowym otworem 7 dna 4 powstaje za-
tem dostateczny odstep,
§wiatto, skierowane uokosnte w otwor 7
daa 4.

W wolnej przestrzeni pomiedzy oprawa
i bocznemi sciankami ostony I znajduja sig
dwie zaréwki elektryczne 8, 9, umieszczone
w pokrywie 3, i dwa lusterka 10, 11, przy-
mocowane uko$nie na dnie 4. Swiatlo, pa-
dajace z zaréwek, odbija si¢ w lusterkach
10, 11, a promienie, niezatrzymane zapo-
moca, oprawy 5, padaja przez otwér 7 o-
slony, ustawionej na badanej powierzchni.

Zaréwki moga by¢ zasilane z dowolne-
go zrodla pradu elektrycznego, mianowicie

zapomoca tacznika 12 (fig. 2 i 3), nastawia-

nego na trzy styki. Jeden styk nalezy do
prawej Tampy 9, drugi do lewej lampy 8,
a trzreci do zapalania obydwoch lamp Jed-
noczesnie. W ten sposéb otrzymrje sie ‘sthu-

¢ promreni Swietlnych, padajace pod o-

strym katern ma badang pom’erzchme fed-
noczesnie z dwoch stron.

Pod -dtreth 4 jest umocowana plytka o-
aksamitern i 2aopa-
trzoma réwmies w otwdr rodkowy. Dno 4
ostony moze byt od;q‘l'e PO wy’qucmm $ru-
bek 4, 15. .

W przyktadzie wykonania wedlug ﬁg.
4 oprawka 5 jest przesuwna w cela ‘dowol-
nego - regulowania wysokosci odstepu, w
ktérym prrenikaja ukoénie skierowane pro-
miente. Oprawka jest zaopatrzona w pier-

ptzepuszczajacy .

Scieni zewnetrzny 16 z krzywa szczeling 18,
w ktérej wystajacy czopek 17 przy obrocie

" oprawki 5 przesuwa pierscieri 16 w kierun-

ku optycznej osi lunety.

Do regulowania wzglednie zupelnego
zastaniania promteni §wietlnych sluza dwie
zastonki 19 i 20. Mozna je nastawiaé zapo-
mocy kotek zebatych 21, 22, zazgbiajacych
si¢ z zebnicami 23, 24 zastonek. Kotka zg-

‘bate 21, 22 z walkami 25, 26 stanowia nie-

rozdzielne czgsci. Watki sq na jednym
koricu osadzohe na jednej z wewnetrznych
powierzchni ostony, podczas gdy drugie
kotice przenikaja przaciwlegla scianke osto-
ny i sg zaopatrzone~ w zlobkowane guziki
zaciskowe.

Aby zapobiec doplywowi swiatlta do
objektywu zboku, zaslonki 5§ wodzone w
prowadnicach 27, 28 i wsuwaja si¢ na dole
w rowki 29, 30 na wewnetrznej powierzch-
ni dna 4.

Gorne korice zastonek sa zaopatrzone w
podzialke w celu regulowania wysokosci.

Zastrzezenie patentowe.
Mikroskop, skladajacy si¢ z ostony, o-

taczajacej objektyw i zaopatrzonej w o-

twor, w kKtérym -znajdujy sie Zrodiu $wia-

‘tha, o¥wietlajace 2géry batana plaszcryzne

2 r62nyth stron zapomocy lusterek promie-
miami, skierowanemi - pod ostrym katem,
znamrtenny tem, Ze putniedzy poszczegdlne-
mi Zrodtami swiatha {8, 9) i oSwiethany po-
wierzchniy sa umteszezone tarczowe zaston-
ki {19, 26), nastawiane oddzieknie zapomo-
3 kélek zgbatych 121, 22), wskutek czego
przeswit kazdej smugi uko$nych -promteni
o$wietlajacych jest regulowany wzgledmie
zamykany ‘hiezateinie od innych.

Fernando Perez.
Zastgpea: Dr. in2z. M. Kryzan,
tzecznik patentowy.
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Druk L. Bogustawskiego i Ski, Warszawa.
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